


































专利名称(译) 微发光显示装置

公开(公告)号 US10026757 公开(公告)日 2018-07-17

申请号 US15/456569 申请日 2017-03-12

[标]申请(专利权)人(译) 美科米尚技术有限公司

申请(专利权)人(译) MIKRO MESA TECHNOLOGY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) MIKRO MESA TECHNOLOGY CO.，LTD.

[标]发明人 CHANG CHUN YI
CHEN LI YI

发明人 CHANG, CHUN-YI
CHEN, LI-YI

IPC分类号 H01L27/12 H01L33/46

CPC分类号 H01L27/124 H01L27/1248 H01L27/1218 H01L33/46

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种显示装置，包括阵列基板，底部导电线，微型发光装置，导电层，
上部导电线和填充材料。底部导线存在于阵列基板上。导电层分别存在
于微发光器件和底部导电线之间。上导线与微发光器件处的底部导线交
叉。每个微发光器件存在于至少一个底部导电线和至少一个上部导电线
之间。填充材料存在于阵列基板上并具有至少四个开口以分别暴露微发
光器件。上导线分别通过开口电连接到微发光器件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/be6b4d58-5b1d-4c57-a2bd-30e8fc8d83fa
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